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2024 年 9 月 5 日 

半導体製造環境の気中ケミカル成分の最近の分析技術について 

●（一社）日本粉体工業技術協会主催 2024 年度第 1 回クリーン化分科会（㈱住化分析センター 千葉ラボ

ラトリー）／口頭 

●発表者:安倍聡彦（千葉ラボラトリー） 

2024 年 9 月 5 日 

医薬品製造機器の粒子封じ込め性能評価 

●（一社）日本粉体工業技術協会主催 2024 年度第 1 回クリーン化分科会（㈱住化分析センター 千葉ラボ

ラトリー）／口頭 

●発表者:⾧谷郁枝（千葉ラボラトリー） 

2024 年 9 月 5 日 

spICP-MS を用いたナノパーティクルの粒径・個数分析 

●（一社）日本粉体工業技術協会主催 2024 年度第 1 回クリーン化分科会（㈱住化分析センター 千葉ラボ

ラトリー）／口頭 

●発表者:藤村知也（千葉ラボラトリー） 

2024 年 9 月 11 日 

リチウムイオン電池正極の軟 X 線吸収分析による充放電状態の解析 

●第 21 回 SPring-8 産業利用報告会（科学技術館 東京）／ポスター 

●発表者:末広省吾*1,松永拓也*1,豆崎実夢*2,山田咲樹*2,平井大智*2,下垣郁弥*2,村松康司*2（*1㈱

住化分析センター,*2 兵庫県立大学） 


